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“DISPOSITIVO VAZADO COM
EXTREMIDADE UNIDIMENSIONAL
PARA MICROSCOPIA E
ESPECTROSCOPIA OPTICA DE
CAMPO PROXIMO”

Descricao

Dispositivo vazado que contém um elemento unidimensional
nas suas extremidades formando uma sonda para

microscopia e espectroscopia 6ptica de campo proximo em

equipamentos e técnicas de microscopia e espectroscopia

por varredura de sonda. A sonda possui corpo
substancialmente cilindrico, de modo que este possui um
Estagio de desenvolvimento: prolongamento representado por duas regides facetadas
Avangado substancialmente piramidais e separadas entre si por uma
regido vazada; nas extremidades das estruturas piramidais

Inventor estd acoplado, pelo menos, um elemento unidimensional.

Ado Jorio de Vsconcelos

Vantagens
Titulares: + Permite acoplamento com o campo elétrico de luz que
UEMG propaga preferencialmente na direcdo normal a superficie
N°: P11107185-0 a ser analisada.

+ Apresenta robustez durante o0 processo de analise
superficial com alta resolu¢do para analise de estruturas

de dimensodes inferiores a 10 nm
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